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摘要(译)

本发明的目的在于提高通过液晶滴落法填充液晶的多面板形成工艺制造
的液晶显示装置的阵列基板和滤色器基板之间的间隙的均匀性。本发明
的液晶显示装置包括阵列基板，该阵列基板具有多个第一密封框架和第
二密封框架，每个第一密封框架形成面板区域以成为显示部分，第二密
封框架在其内部包含这些密封框架并且整体外部具有完全封闭的形状这
些第一个密封框架。本发明的液晶显示装置具有这样的结构，其中包括
阵列基板的第一密封框架的内部的第二密封框架的整个内部通过液晶滴
落方法填充有液晶，然后是滤色器基板。被卡在阵列基板上。本发明使
得可以制造通过这种结构改善两个基板之间的间隙均匀性的聚合液晶显
示板结构的液晶显示装置。
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